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摘要(译)

本实用新型涉及一种超声检查用耦合剂涂抹器，由上盖、罐体、下盖，
上盖同轴与罐体螺纹啮合密封连接，下盖通过螺纹啮合方式与罐体同轴
密封连接，在罐体内灌装有耦合剂，其特征在于：所述上盖为球状上
盖，该上盖的球面上均布间隔制有凸起；在下盖的下底平面圆周均布间
隔安装有滚球，该滚球的上端与罐体内连通，在滚球阵列外侧的下盖下
底平面上同轴固装有毛刷排。本涂抹器将耦合剂放置在罐体内，将上盖
设置成球状上盖并与罐体共同握持，将下盖设置成滚球阵列，罐体内的
耦合剂在滚球阵列的滚动下，将粘稠的耦合剂粘入到滚球的表面，再涂
抹在患者检查部位，由此实现了手持情况下有针对性地将耦合剂涂抹在
检查部位，不但操作方便，而且涂抹均匀，提高了超声检查效果。
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